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文章摘要：

Gasar工艺中常用非气体化合物形成元素的金属与气体组成的二元系统在定向
凝固时发生共生生长来制备规则多孔金属材料。本文分析了此类金属--气体二
元系统的相图特点, 对此类二元系统的相图计算的原理进行了探讨, 并实际计
算了Cu--H相图。
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